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1. 第２四半期決算説明

2. 2021 -2023

ṕICT/ Ṗ
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2021 年度 第２四半期決算 及び 通期見通しトピックス

① 特別損失の計上（2021 年度第２四半期）

2019 12
ṕ Ṗ 12 .2

② 業績予想の修正（2021 年度通期）

12 .2
6.2 3

3 3.3

③ 熱交事案の今後の状況
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2021 年度 第２四半期決算 - セグメント業績

＜航空宇宙＞

Ḯ Ḯ

＜産業機器＞

＜ＩＣＴ＞

MEMS

MEMS
ḭṡ ︣ Ṣ 29 2020 3 31 ḭ

ṡ ︣ Ṣ 30 2020 3 31 ︡
ףּ ︣Ḯ ḭ ︣ כֿ ︡ ףּ Ḯ

<107> <110> ṕ Ṗ

2020 2021

169.3 188.2 18.9

83.7 93.5 9.8

47.5 57.2 9.7

ỔỎở 38.1 37.5 -0.6

-6.5 4.7 11.2

( ) -3.8% 2.5% 6.3%

-5.3 -0.4 4.9

-6.3% -0.4% 5.9%

-1.3 5.7 7.0

-2.7% 10.0% 12.7%

ỔỎở 0.1 -0.6 -0.7

0.3% -1.6% -1.9%

< ԝ֪֥ ( )>
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2021 年度 第２四半期決算 - 概況

営業外損益：

1.7 ṕ
Ẏ0.9 Ṗ

1.7

特別損益：
2019 12

2019 10.0
2020 14.9

Ễ

12.2

<106> <112> ṕ Ṗ

2020 2021

169.3 188.2 18.9 

-6.5 4.7 11.2 

( )-3.8% 2.5% 6.3%

1.6 5.1 3.5 

-3.5 -2.4 1.1 

-8.4 7.4 15.8 

( )-5.0% 3.9% 8.9%

1.0 -9.1 -10.1 

-7.4 -1.7 5.7 

-8.4 -2.4 6.0

-159 -45 113

ROE -1.1% -0.9% 0.2%

0 0 -   

Ṯ ( )ṯ

ỐớỞ( / )

( Ṋ )
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2021 年度 通期予想（前回予想比較）

＜航空宇宙＞

＜産業機器＞

＜ＩＣＴ＞

MEMS

<106> <108> ṕ Ṗ

2021 2021

446.6 446.6 0.0

185.1 191.7 6.6

144.6 133.7 -10.9

ỔỎở 116.9 121.2 4.3

3.6 11.4 7.8

( ) 0.8% 2.6% 1.7%

-16.3 -7.3 9.0

-8.8% -3.8% 5.0%

8.8 7.4 -1.4

6.1% 5.5% -0.6%

ỔỎở 11.1 11.3 0.2

9.5% 9.3% -0.2%

4.8 4.3 -0.5

-2.4 -3.5 -1.1

6.0 12.2 6.2

( ) 1.3% 2.7% 1.4%

3.0 -6.1 -9.1

9.0 6.1 -2.9

3.3 3.3 0.0

ỐớỞ ( / ) 62 62 0

ờỚỐ 1.2% 1.2% 0.0%

 ṕ / Ṗ 25 25 0

< ԝ֪֥ >
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財務体質 - 財務指標の推移と目標

ễ

100

290 D/E
0.99ṕNET D/E

0.60Ṗ 1.07ṕNET 
D/E 0.70Ṗ

(ẑ)NET D/EṬ ṕ Ṩ Ṗ ė ṕ Ṗ

ḭ ךּףּ קּ ︡ טּ ḭ
︣ ḭ טּצּ ︣Ḯ

ṕ Ṗ

2020 2021 2021

826 806 758

( ḭ ) (122) (103) (100)

285 261 290

267 264 270

ỏṊỐḬ 1.07 0.99 1.07

(NET D/E ) (ẑ) (0.61) (0.60) (0.70)

31.8% 32.0% 35.0%

ờỚỐ -9.6% -0.9% 1.2%

ốỎố 3 12 -19

( )
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1. Ễ

2. 2021 -2023 年 中期経営計画 進捗報告

ṕICT/ Ṗ
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MEMS

拡大する市場での事業育成に向け、
積極投資で将来の収益基盤を育成

成熟期を迎えた市場で
安定して投資の源泉を稼ぐ

事業方針の見極めと、
合理化実行

成長ポテンシャルがある事業の
戦略転換、開発の加速

LNG/
ṕ Ṗ

MEMS
ṕ Ṗ

ḱ

ṕ Ṗ

社会貢献向上

開発から
事業

MEMS

ṕ Ṗ

( )

ṕ Ṗ

当社事業ポートフォリオ

C-2ṕ HP Ṗ

TM

GCAH-1X

PROXIONṕ Ṗ

Trent 1000 Ú

( )

CQT

LNG

CRJ700/900/1000

ṕMEMS Ṗ
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3.6 

32 

47 

3.3 

20 

31 

446.6 

520 
545 

0
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0

100
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300

400

500

600

2021 2022 2023

︡

11.4

3.3

446.6 446.6 191.7 133.7 121.2

3.6 11.4 -7.3 7.4 11.3

3.3 3.3

- 0.0 6.6 -10.9 4.3

- 7.8 9.0 -1.4 0.2

2021

ṕ : Ṗ
ICT見通し

2021 -2023 年 中期経営計画 2021 年度数値見通し

航空宇宙事業:
וֹ ḭ

צּ
צּ ︡ ךּ כֿ

ḭךּ ḭ
Ḯ

産業機器事業:
וֹ ḭ

פּ צּ ḭקּ ︢
צּ שּ ךּ ḭצּ

︡ ḭ
Ḯ ḭ

צּ ךּ כֿ ḭ
Ḯ

ICT 事業:
וֹףּ צּ ḭקּ
ףּ MEMSḱ

ḭ
Ḯ ḭ ḭ
טּ Ḯ

446.6
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現況と将来の見込み

航
空
宇
宙

熱
交
・
脚
関
連

Å

中小型機の需要回復は続く。
大型機の需要回復は24 年以降を
見込む。

Å

Å

Å3D
ṕ Ṗ

2021 -2023 年 中期経営計画・現況と見込み（航空宇宙事業）

-20

-10

0

10

20

30

-200

-100

0

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ḳ ṕ Ṗ ԋ֪֣֘Ḳ ṕ Ṗṕ Ṗ

-200

-100

-7.3(+9.0)

191.7(+6.6)

航空宇宙 熱交事業:

Å

Å 3D

航空宇宙 脚関連事業:

中期計画策定時の想定

11
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-20

-10

0

10

20

30

-200

-100

0

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ḳ ṕ Ṗ ԋ֪֣֘Ḳ ṕ Ṗṕ Ṗ

7.4( -1.4)

133.7( -10.9)

現況と将来の見込み

産
業
熱
交
換
器

Åプラント用熱交換器の取引再開が想定
より遅れているが、21 年度中に全面再開
し、’22-’23年度計画を実現する。

Å

電子部品冷却需要が上向き、
更に放熱ソリューション市場への拡販を進
める（後掲）。

Å

精
密
油
圧
機
器

Å‘21年度上期好調、下期に中国における
射出成型機市場減速による需給調整の
局面に入るが、景気の減速は一時的
であり、¢22- 23

2021 -2023 年 中期経営計画・現況と見込み（産業機器事業）

産業熱交換器事業:
Å

Å

Å

Å

精密油圧機器事業:
Å

中期計画策定時の想定

12
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2021 -2023 年 中期経営計画・現況と見込み（ICT 事業）

現況と将来の見込み

Ｉ
Ｃ
Ｔ

MEMS ・半導体製造装置事業/
オゾン発生装置事業
Å

Å22

MEMS デバイス/ 応用製品事業
Å PZT 
ṕ Ṗ

MEMS デバイス製造（ファンドリ）事業
Å

ICT
(MEMS )

*:ALD: Atomic Layer Deposition

**:AOP: Advanced Oxidation Process 

13

-200

-100

-20

-10

0

10

20

30

-200

-100

0

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ḳ ṕ Ṗ ԋ֪֣֘Ḳ ṕ Ṗṕ Ṗ

11.3(+0.2)

121.2(+4.3)

MEMS ・半導体製造装置事業
Å

MEMS デバイス/ 応用製品事業、ファンドリ事業
Å
MEMS

オゾン発生装置事業
ALD*

AOP**

中期計画策定時の想定
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1. Ễ

2. 2021 -2023

注力拡大分野（ICT/ 熱マネジメント）進捗報告
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MEMS MEMS

MEMS

ファブレスデバイスメーカー
Å

ÅCO2
Åԅ֩ԋԏ֪ӽԂԝ֤֘֫֩ԓ֙Ԃԝ֪
Å LiDAR 

デバイス製造メーカー
Å IoT /IoE
ÅRF/SAW
Å

ÅGaN-HEMT

住友精密グループが価値提供する社会

MEMS
ṕ Ṗ

MEMS

20 MEMS

MEMS MEMS
/

Å

Å

ṕ Ṗ
Å

Å5G/6G
Å IMU
Å IMU

5G

MEMS /

IMU:

注力拡大分野（ICT ） 進捗報告

SDG s
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世界最高性能※1の単結晶 PZT 薄膜の開発・販売開始
MEMS 2

ṕ PZTṖ 6 8
2021 10

2022 4

PZT
PZT

1.5 ～2倍向上
FOM 

MEMS 
MEMS 

MEMS 

ICT 分野 持続可能な社会への取り組み

SDG s

ẑ1 20217 28

ÅタイプA：

ÅタイプB：

ṕ Ṗ

8

単結晶 PZT 薄膜

ṕ Ṗ

PZT
ṕ Ễͫ mṖ

ṕ4 Ṗ

世界最高性能※1の単結晶 PZT 薄膜の開発・販売開始
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＜設計技術＞

Å

Å *

＜製造技術＞

Å

Å3D ṕ Ṗ

＜設計技術＞

Å

Å

＜製造技術＞

Å

Å

航空宇宙 熱交事業 産業 熱交事業

高速通信インフラと
データ爆発

水素
バリューチェーン

輸送機の電動化/
脱化石燃料

Å

Å /
Å Å

SDG s

*
ṕ Ṗ

注力拡大分野（熱マネジメント）進捗報告
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電動化航空機・水素燃料利用航空機向け機器の技術開発
CO2

インバーター・バッテリー・モーター等、電動
関連機器の冷却、航空機全体の排熱及び熱の再利用のため、
軽量・高性能・複雑形状の熱交換器の需要が高まる

熱解析技術・機器設計・製品開発の推進に取り組む
とともに、金属3D プリンティング技術（金属積層造形技術）
といった新しい製造手法にも挑戦

熱マネジメント分野持続可能な社会への取り組み

SDG s

高性能化・高発熱化する半導体向け冷却器の新規拡販
ṕ Ṗ

ṕ ĤṖ

ハイパースケールデータセンターや、
メガソーラーのパワーコンディショナー、輸送機の電動化等、
小型高性能冷却のニーズは飛躍的に高まっており、
次世代の戦略製品の一つとして拡販に注力

電動化航空機・水素燃料利用航空機向け機器の技術開発

高性能化・高発熱化する半導体向け冷却器の新規拡販


